Veri Toplama - MEMS Transducer Test Sistemi

Portatif Arac Ustii Veri Toplama Sistemleri

BiS Sistem tarafindan hazirlanan portatif ara¢ Gstl test sistemleri kullanicilarina ulusal ve
uluslar arasi standartlara uygun Ar-Ge ve Kalite amacl kullanilabilecek veriler sunmaktadir.
Modiiler yapilari sayesinde kullanici isteklerine gére boyutlandirilabilmektedir. Amaca uygun
tasarlanmis kullanici arayiz( operatériin testi kolayca baslatabilmesine imkan tanir. Grafik
araylzU toplanan verilerin online veya offline izlenebilmesine ve analiz edilebilmesine imkan
tanir. TUrkge-Ingilizce-Almanca secilebilir kullanici arayiiziine sahiptir.
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Analog sensorlerinizin cikislarini USB Gzerinden okumaniza imkan verir.
Sensodr beslemesini USB Uzerinden yapabilmenizi saglar.

16 bit c6zunrlige sahiptir .

mV, V, and mA ¢ikisl sensdrler ile uyumludur.

5000 ornek/san 'ye kadar 6rnekleme hizina sahiptir.

Yiiksek Dogruluklu Nem Olger -Higrometre-

\

Optidew Vision, hassas ¢ig noktasi -higrometre, bilgisayar veya PLC ile kontrol ve izlemeye
imkan saglayan seri araytzl ve iki analog cikisi ve dijital ekrani ile yiksek dogruluklu élgme ve
izleme saglar. Ayrica entegre alarm kontagi Grinin dogrudan proses kontroliinde
kullanilabilmesine imkan verir. Otomotiv, beyaz egya, metroloji, Ar-Ge ve enerji Gretim
alanlarinda genis bir uygulama alanina sahiptir.

—

Temel, dodru ve sapmasiz ¢ig noktasi élcimu
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Olglim araligi esdegeri <0,5...100% RH dan -40°... 90 ° C ortam
1 0.2 ° C ¢ig noktasi dogrulugu (£ 0,15 ° C istege bagh)

YUksek basing surimi 25 MPa (250 Barg) mevcuttur

Zarif tezgah Gst0 kullanimi veya panel montaj opsiyonu

Ucretsiz uygulama yazilimi

Dijital Basin¢ Kontrolori/Kalibratoru

/

Siemens Wallace, dijital yiksek dogruluklu basing élgiim ve kontrol cihazi atbélye ve
laboratuarlar igin tasarlanmigtir. Proses otomasyonu ve test islemleri icin gerekli tim
gereksinimleri karsilamaktadir.

Elektro pnédmatik basing kalibratérl
Otomatik basing ayari

Bilgisayar araytzi ile kontrol ve kayit imkani
%0,03 dogruluk

Minyatir Kuvvet-Yuk Hucresi (loadcell)
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me ve ¢ekme ydninde 6lgim yapabilme
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0.5N ile 1000 kN arasinda farkli araliklarda modeller
Kuguk boyutlari ile kolay montaj imkani

Paslanmaz c¢elikten imal

IP67 koruma sinifi

Opsiyonel USB arayiizi ile bilgisayara kayit imkani
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